
２５年度大分県 LSI クラスター形成推進会議 総会/フォーラム 
 

プ ロ グ ラ ム 
 

                             日時 2025 年７月１４日（月）14：00～19：０0 
                             場所 レンブラントホテル大分 ２階 二豊の間 

 

 
【総会/フォーラム】 
 
１ 開  会                                                      14：00 
 
２ 主催者あいさつ                                       14：00～14：10 
 
 大 分 県 副 知 事                     桑 田  龍 太 郎 
  大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 会長                  川 越  洋 規 
 
３ 来賓紹介及びあいさつ                   14：10～14：15 
一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会 会長  山 口  宜 洋 氏 

       
４ 「おおいたＬＳＩクラスター」事業報告                  14：20～15：00 
  ２０２４年度活動報告  
 ２０２５年度事業計画及び進捗状況 
      大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 企画委員長 
   大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 専門部会長 
 
５ 基調講演                           15：０0～16：０0 

「キオクシアのモノづくりとサステナビリティ」 
講師 キオクシア株式会社 取締役 副社長執行役員     渡 辺  友 治 氏 

 
   ＜ 休  憩 ＞ 
 
６ 特別講演                          16：１0～17：１0 

「2025 年以降の電子機器と半導体展望 
～トランプ政権下で日本には追い風が吹き始めた～」 

講師インフォーマインテリジェンス合同会社 
  シニア コンサルティング ディレクター         南 川  明 氏 

 
７ 閉 会                                                    17：１0 
 
 
※アンケートのお願い（下記ＵＲＬまたは二次元コードからアクセスをお願い致します。） 
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/4906573214938841686 

                                                   

【 交  流  会 】                      17：２0～19：０0 
 
                                  ― 以上 ― 

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/surveys/4906573214938841686

